
接触式／非接触式ハイブリッド
厚さ測定アプリケーション



P3 CF
薄くてデリケートな材料（セラミック、半導体ウェハー、包装用エポキシ樹脂モールドコンパウンドなど）の厚さは、仕上げ工程で正確な測定が
要求されます。接触式では測りづらいことが課題です。共焦点技術を採用したP3CFは、基準面からワーク表面までを距離として厚さを
非接触で測定します。
一般的に基準面はそれほどデリケートではないため、接触式プローブと光学式プローブを組み合わせたハイブリッド測定として構成
することも可能です。

各国の住所一覧は、Marpossの公式ウェブサイトをご参照下さい。
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P3CF ユニット 仕様

測定周波数 最大2000 Hz

光源 LED

標準測定 距離

分解能 0.25 μm

アナログ出力 2（0 ～ 10Vdc）

フィールドバス オプション

エンコーダ入力
デジタル (TTL/HTL Differential/

Single Ended) x 3

重量 3.5 kg

電源 / 消費電力 24V / 20W

使用環境温度 5°C ～ 50°C

保護等級 IP40

UNIMAR ゲージ 単位 仕様

測定範囲 [μm]  +/- 2000 

重量 [Kg] 0.45 

保護等級 IP67

コンフォーカルプローブ 単位 仕様

測定範囲 [μm]  0 ～ 2000

作動距離 [μm] 2000

スポット径 [μm] 20

重量 [Kg] 1.1

保護等級 IP68


